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摘要(译)

吻合装置技术领域本发明涉及一种吻合装置（10），其包括具有第一接
触表面（21）的第一环（20）和具有第二接触表面（31）的第二环
（30）。环（20,30）适于沿轴向（X）接近，以使所述接触表面（21; 
31）朝向彼此移动。吻合装置的特征在于，接触表面（21,31）相对于垂
直于环（20,30）的轴线（X）的平面（π）具有波状形状。根据其另一
方面，本发明还涉及一种用于植入吻合装置（10）的装置（60）。根据
本发明的另一方面，本发明涉及一种套件，其包括吻合装置（10）和用
于植入其的装置（60）。
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